
Gestiegene Anforderungen an die Oberflächengüte von Präzisionsbauteilen erfor-
dern Diamantmikroschleifstifte mit kleineren Durchmessern und feinerer Schleif-
körnung als heute mit gebundenen Körnern realisierbar. Schleifstifte mit mikro-
kristalliner CVD-Diamant-Beschichtung sind verschleißärmer und erlauben 
kleinere Stiftdurchmesser, leiden jedoch unter schneller Verschmierung und mehr 
Werkzeugbruch. Ziel ist die Entwicklung robuster CVD-Diamant-Schleifstifte mit 
0,1-3 mm Durchmesser. Dies soll durch vergrößerten Spanraum, Antihaft-
schichten, Innenkühlung und Anpassung der Spanntechnik erreicht werden. 
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